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新竹科學工業園區事業投資設置、變更申請  

污染總量估算表  

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名稱（含廠名）：     OO 光電 (股 )公司      

申請日期：   98  年   01  月   01  日  

 

附

錄

4-3 

廠

商

填

報

範

例 

光電業(10303 修) 



 

 

檢  核  表  
 

項

次 
資  料  名  稱 資    料    內     容 

一  投資人申請目的 

設置（入區設置、新增設置） 

變更—詳附變更內容對照表 

變更原由：增加污染物/污染量 

增加產能 

其他  增加原物料   

補登記 

二  投資人基本資料表 詳表 A 

三  污染物產生源資料表 詳表 B 

四  產品及原物料資料表 詳表 C 

五  污染物資料表（詳表 D） 

廢(污)水(D-1) 

一般事業廢棄物(D-2) 

是 否 產生有害事業廢棄物(D-3) 

（如有請檢附表單；如無則免附） 

是 否 產生製程廢氣(D-4) 

（如有請檢附表單；如無則免附） 

六 廠商環境影響評估自我判定表 詳「廠商環境影響評估自我判定表」 

七 本次申請之開發區 

新竹科學園區篤行營區園區三、五路 

竹南科學園區 

龍潭科學園區 

銅鑼科學園區 

新竹生物醫學園區 

宜蘭科學園區 
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變更內容對照表 

表單 變更前 變更後 

投資人 

基本資料表

（表 A） 

本次無變更 本次無變更 

污染物產生

源資料表

（表 B） 

本次無變更 本次無變更 

原物料 

資料表 

（表 C） 

產品： 

磊晶晶片3500片/年 

磊晶晶粒50,000顆/年 

 

原料： 

無磷酸及硝酸 

氨氣2800公斤/月 

光阻液550公斤/月 

去光阻液670公斤/月 

異丙醇300公斤/月 

產品： 

磊晶晶片8000片/年 

磊晶晶粒100,000 顆/年 

 

原料： 

新增磷酸、硝酸 

氨氣4700公斤/月 

光阻液935公斤/月 

去光阻液1140公斤/月 

異丙醇510公斤/月 

污染物 

資料表 

（表 D-1） 

酸鹼廢水300CMD 

有機廢水250CMD 

 

酸鹼廢水650CMD 

有機廢水350CMD 

 

污染物 

資料表 

（表 D-2） 

污泥45噸/月 污泥65噸/月 

污染物 

資料表 

（表 D-3） 

廢溶劑2.5噸/月 

 

廢溶劑4.3噸/月 

 

污染物 

資料表 

（表 D-4） 

無磷酸及硝酸 

氨氣 

VOCs 

 

新增磷酸及硝酸 

氨氣 

VOCs 

 

＊如為變更申請方需檢附本表＊ 
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投資人基本資料表（表A） 

1.公司名稱 

（含廠名） 
OO光電股份有限公司 

2.連絡地址 新竹市OO路OO號 

3.廠房地址 待核配 

4.負責人 OOO 5.登記資本額 OO億元整 

6.聯絡人 OOO 

電話號碼 (03)000-0000 分 機 123 

傳真號碼 (03)000-0000 

E-mail 123@msa.hinet.net 

7.代理人 OOO 

電話號碼 (03)000-0000 分 機 456 

傳真號碼 (03)000-0000 

E-mail 456@msa.hinet.net 

8.員工人數 550人 

10a.預定開始營運年 98年 10b.預估最大產能營運年 101年 

11.廠房種類 ■租地自建廠房 租用標準廠房 租用他廠自建廠房 

12.廠房面積 500  (m2) 13.出租事業單位  

註：1.新設事業尚未核配廠房者，廠房地址及廠房面積請填寫「待核配」即可。 

2.承租他廠自建廠房者請填寫出租事業單位名稱。 
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污染物產生源資料表（表B） 

污染物產生源流程示意圖（產品產生作業流程圖） 

 

製造流程 廢水/廢液 廢氣 廢棄物使用流程編號

磊晶區

測  試

磊晶片

研磨區

乾蝕刻區

蒸鍍前
清洗區

蒸  鍍

黃光區

濕蝕刻區

切割區

切割
清洗區

測  試

E01

E02

E03

E04

E05

E06

E07

E08

E09

E10

E11

E12

磊晶片
入庫

廢水場 污泥
酸鹼廢水
有機廢水

鹼氣

酸氣

廢溶劑

廢溶劑

廢玻璃

不良品及下腳料

酸鹼氣體
VOC氣體

酸氣
VOC氣體

酸氣
VOC氣體

不良品及下腳料

成品包裝E13
 

 

註：1.請於製造流程圖上依序標示各製程單元編號，各單元請給予不同編號；不同產品產線請

分別編號表示。【產線以 M01、M02…等分別表示；製程單元以 E01、E02…等分別表

示】（例如 M01E01、M01E02…等，以此類推）。 
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2.請於圖面各製程單元針對廢氣、廢水及主要廢棄物產出流向予以標示。 

3.本表如不敷使用請自行增加頁數，編號以表 B-1、表 B-2…區分表示。 
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產品及原物料資料表（表 C） 

產品名稱 主要成分 
產品月產量 

單位 用途 
產品產生 

流程編號 預定開始營運年 預估最大產能年 

磊晶片 砷化鎵晶片 220,000 800,000 片 照明燈具 M01 

磊晶粒 砷化鎵晶粒 2,700,000 15,500,000 顆 照明燈具 M01 

原物料名稱 
主要 

化學成分 

原料月使用量 
單位 

物理/化學 

特性(複選) 

原料使用 

流程編號 預定開始營運年 預估最大產能年 

砷化鎵基板 砷化鎵 250,000 900,000 片 

氣體液體固體 

腐蝕性 

易燃/易爆性 

安定性 

其他(         ) 

M01E01 

二矽烷 二矽烷 27 48 公斤 

氣體液體固體 

腐蝕性 

易燃/易爆性 

安定性 

其他(         ) 

M01E01 

矽甲烷 矽甲烷 10 18 公斤 

氣體液體固體 

腐蝕性 

易燃/易爆性 

安定性 

其他(         ) 

M01E01 

M01E06 

砷化氫 砷化氫 35 65 公斤 

氣體液體固體 

腐蝕性 

易燃/易爆性 

安定性 

其他(         ) 

M01E01 

硝酸 HNO3 18 31 公斤 

氣體液體固體 

腐蝕性 

易燃/易爆性 

安定性 

其他(         ) 

M01E08 

鹽酸 HCl 18 33 公斤 

氣體液體固體 

腐蝕性 

易燃/易爆性 

安定性 

其他(         ) 

M01E05 

M01E08 

硫酸 H2SO4 12 20 公斤 

氣體液體固體 

腐蝕性 

易燃/易爆性 

安定性 

其他(         ) 

M01E05 

M01E08 
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註：1.所使用之原物料及產品需對應製程編號填寫。 

2.製程中若使用含有溫室氣體的原物料，或製程中有使用燃料者，請將該原物料或燃料一併

列出；並於污染物資料表（表 D-4）填具所產生之溫室氣體排放量。 
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產品及原物料資料表（表 C-1） 

原物料名稱 
主要 

化學成分 

原料月使用量 
單位 

物理/化學 

特性(複選) 

原料使用 

流程編號 預定開始營運年 預估最大產能年 

磷酸 H3PO4 20 36 公斤 

氣體液體固體 

腐蝕性 

易燃/易爆性 

安定性 

其他(         ) 

M01E05 

M01E08 

氫氟酸 HF 22 40 公斤 

氣體液體固體 

腐蝕性 

易燃/易爆性 

安定性 

其他(         ) 

M01E08 

雙氧水 過氧化氫 13 24 公斤 

氣體液體固體 

腐蝕性 

易燃/易爆性 

安定性 

其他(         ) 

M01E05 

氨水 NH4OH 21 37 公斤 

氣體液體固體 

腐蝕性 

易燃/易爆性 

安定性 

其他(         ) 

M01E05 

M01E09 

氯氣 氯氣 26 48 公斤 

氣體液體固體 

腐蝕性 

易燃/易爆性 

安定性 

其他(         ) 

M01E05 

氨氣 氨氣 6350 11430 公斤 

氣體液體固體 

腐蝕性 

易燃/易爆性 

安定性 

其他(         ) 

M01E01 

磷化氫 磷化氫 46 85 公斤 

氣體液體固體 

腐蝕性 

易燃/易爆性 

安定性 

其他(         ) 

M01E01 

研磨漿 SiO2、KOH 72 129 公斤 

氣體液體固體 

腐蝕性 

易燃/易爆性 

安定性 

其他(油性      ) 

M01E09 

註：1.所使用之原物料及產品需對應製程編號填寫。 

2.製程中若使用含有溫室氣體的原物料，或製程中有使用燃料者，請將該原物料或燃料一併
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列出；並於污染物資料表（表 D-4）填具所產生之溫室氣體排放量。 
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產品及原物料資料表（表 C-2） 

原物料名稱 
主要 

化學成分 

原料月使用量 
單位 

物理/化學 

特性(複選) 

原料使用 

流程編號 預定開始營運年 預估最大產能年 

光阻液 
丙二醇乙醚

醋酸酯 
67 120 公斤 

氣體液體固體 

腐蝕性 

易燃/易爆性 

安定性 

其他(         ) 

M01E07 

去光阻液 NMP 203 366 公斤 

氣體液體固體 

腐蝕性 

易燃/易爆性 

安定性 

其他(         ) 

M01E08 

顯影液 MEA 186 335 公斤 

氣體液體固體 

腐蝕性 

易燃/易爆性 

安定性 

其他(         ) 

M01E07 

BOE蝕刻液 HF 16 28 公斤 

氣體液體固體 

腐蝕性 

易燃/易爆性 

安定性 

其他(         ) 

M01E08 

ITO蝕刻液 銦錫氧化物 9.5 17 公斤 

氣體液體固體 

腐蝕性 

易燃/易爆性 

安定性 

其他(         ) 

M01E08 

異丙醇 IPA 1750 3200 公斤 

氣體液體固體 

腐蝕性 

易燃/易爆性 

安定性 

其他(         ) 

M01E05 

M01E07 

M01E08 

丙酮 丙酮 1272 2290 公斤 

氣體液體固體 

腐蝕性 

易燃/易爆性 

安定性 

其他(         ) 

機台擦拭 

乙醇 CH3CH2OH 130 234 公斤 

氣體液體固體 

腐蝕性 

易燃/易爆性 

安定性 

其他(         ) 

機台擦拭 

註：1.所使用之原物料及產品需對應製程編號填寫。 

2.製程中若使用含有溫室氣體的原物料，或製程中有使用燃料者，請將該原物料或燃料一併
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列出；並於污染物資料表（表 D-4）填具所產生之溫室氣體排放量。 
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產品及原物料資料表（表 C-3） 

原物料名稱 
主要 

化學成分 

原料月使用量 
單位 

物理/化學 

特性(複選) 

原料使用 

流程編號 預定開始營運年 預估最大產能年 

三甲基鎵 (CH3)3Ga 17 31 公斤 

氣體液體固體 

腐蝕性 

易燃/易爆性 

安定性 

其他(自燃性) 

M01E01 

三甲基銦 (CH3)3In 1 1.8 公斤 

氣體液體固體 

腐蝕性 

易燃/易爆性 

安定性 

其他(自燃性) 

M01E01 

甲烷 CH4 32 58 公斤 

氣體液體固體 

腐蝕性 

易燃/易爆性 

安定性 

其他(         ) 

M01E04 

M01E06 

六氟化硫 SF6 18 33 公斤 

氣體液體固體 

腐蝕性 

易燃/易爆性 

安定性 

其他(         ) 

M01E04 

M01E06 

氧氣 O2 5.4 9.7 公斤 

氣體液體固體 

腐蝕性 

易燃/易爆性 

安定性 

其他(         ) 

M01E01 

M01E04 

氦氣 He 9.2 16.6 公斤 

氣體液體固體 

腐蝕性 

易燃/易爆性 

安定性 

其他(         ) 

M01E01 

M01E04 

包裝盒 紙 212 380 公斤 

氣體液體固體 

腐蝕性 

易燃/易爆性 

安定性 

其他(         ) 

M01E13 

膠帶 塑膠 53 95 公斤 

氣體液體固體 

腐蝕性 

易燃/易爆性 

安定性 

其他(         ) 

M01E13 

註：1.所使用之原物料及產品需對應製程編號填寫。 

2.製程中若使用含有溫室氣體的原物料，或製程中有使用燃料者，請將該原物料或燃料一併
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列出；並於污染物資料表（表 D-4）填具所產生之溫室氣體排放量。 
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污染物資料表-廢污水（表 D-1） 

廢污水種類 主要成分說明 

污染物產生量 

單位：CMD，m3/day 處理方式 
污染物產生

流程編號 
備註 

預定開始營運年 預估最大產能年 

生活污水 

(含空調廢水) 
－ 30 50 

納入園區污

水下水道 

員工活動

場所 

空調廢水 

 

製程  有   無  廢水產生 

【如有製程廢水請依種類分別填寫於下方表格】 

酸鹼廢水 

H2SO4、H3PO4、

NH4OH、HCl、

HNO3、SiO2、

KOH 

300 650 

經廠內前處

理後納入園

區污水下水

道 

M01E05 

M01E08 

M01E09 

洗滌塔 

 

氟系廢水 低濃度HF 200 300 M01E08  

有機廢水 
異丙醇、乙醇胺

等 
250 350 

M01E05 

M01E07 

M01E08 
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備註：1.廢(污)水包含製程廢水及生活污水，單位請以CMD(m
3
/day)推估。 

2.生活污水若無適當推估依據，建議可以每人每天50公升推估；製程如無廢水產生者，僅需推估生

活污水產生量。 

3.有關廢污水排放部份，請於入區後依規定另案申請納管核准量。 

4.廢污水應處理至符合科學園區污水下水道水質排放標準方可納入科學園區污水下水道。 

5.分開收集處理之製程廢水請分開填報(例：酸鹼廢水、氟系廢水、有機廢水…等)。 

6.製程廢水產生源請對應表B流程所示流程編號填寫(例如表M01E01、M01E02…等，以此類推)。 

7.各表格之列數請依實際需求增刪，所填資料如超出一頁時，請依其格式自行增加頁數，編號方式

以本表格為例，為D-1-1，D-1-2，…。 
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污染物資料表-一般事業廢棄物（表 D-2） 

廢棄物種類 成分說明 

污染物產生量 

單位：公噸／月 處理方式 
污染物產生

流程編號 
備註 

預定開始營運年 預估最大產能年 

生活垃圾 

(註1) 
一般生活垃圾 8.3 15 

廠 內 貯 存

後，委由合格

清理業清除

處理 

員工 

活動場所 
 

廢乾電池 鉛蓄電池 0.23 0.42 廠務  

廢活性碳 廢活性碳 0.9 1.6 純水設備  

廢離子 

交換樹脂 

廢離子 

交換樹脂 
0.9 1.6 淨水設備  

廢紙混合物 廢紙、紙箱 2.6 4.6 
M01E13 

辦公室 
 

廢木材 

或其混合物 
廢木材棧板 2.3 4.2 M01E13  

無機污泥 氟化鈣污泥 21 38 廢水場  

廢日光燈 日光燈管 0.14 0.25 廠務  

廚餘 餐廳廚餘 0.9 1.6 員工餐廳  

廢塑膠 
塑膠瓶、塑膠袋

等 
1.2 2.1 廠務  

廢玻璃 玻璃容器 5.6 10 廠務  

集塵灰 灰塵 0.8 1.7 廠務  

酸鹼無塵布 

酸鹼液及無塵

布(鹽酸、硫

酸、硝酸等) 

0.5 1 

M01E01 

M01E04 

M01E05 

M01E08 

 

有機無塵布 

有機溶劑及無

塵布(ACE、乙

醇等) 

0.7 1.3 
M01E01~

M01E13 
 

註：1.在此包含生活垃圾，若製程中無一般事業廢棄物產生，則仍請推估生活垃圾；生活垃圾若無適當推

估依據，建議可以 1 人 1 天 1 公斤推估。 

2.請依廢棄物種類分項填報，並填具產生源對應之製程編號與該廢棄物最終處理方式。 

3.各表格之列數請依實際需求增刪，所填資料如超出一頁時，請依其格式自行增加頁數，編號方式以

本表格為例，為D-2-1，D-2-2，…。 
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污染物資料表-有害事業廢棄物（表 D-3） 

廢棄物種類 成分說明 

污染物產生量 

單位：公噸／月 處理方式 
污染物產生

流程編號 
備註 

預定開始營運年 預估最大產能年 

閃火點小於

攝氏60度之

廢液 

IPA、ACE、顯

影劑、光阻液、

Stripper等 

22 38 

廠 內 貯 存

後，委由合格

清理業清除

處理 

M01E05 

M01E07 

M01E08 

 

pH≦2廢液 

磷酸、硝酸、硫

酸等酸性蝕刻

液 

11 19 
M01E05 

M01E08 
 

汞燈 汞蒸氣 0.03 0.05 廠務  

酸鹼filter 

酸鹼液及filter 

(磷酸、硝酸、

硫酸等) 

16 28 
M01E05 

M01E08 
 

晶片不良品 廢IC 0.04 0.08 M01E02  

LED不良品 IC晶粒 0.21 0.38 M01E12  

廢空桶(有機) 
盛裝丙酮、酒精

等空桶 
0.6 1.1 

M01E05 

M01E07 

M01E08 
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註：1.請依廢棄物種類分項填報，並填具產生源對應之製程編號與該廢棄物最終處理方式。 

2.各表格之列數請依實際需求增刪，所填資料如超出一頁時，請依其格式自行增加頁數，編號方式以

本表格為例，為D-3-1，D-3-2，…。 
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污染物資料表-廢氣（表 D-4） 

廢氣種類 主要成分說明 

污染物產生量 

單位：公噸／年 
處理方式 

污染物產生

流程編號 
備註 

預定開始營運年 預估最大產能年 

硫酸 H2SO4 1.3 2.2 

洗滌塔 

其他 

(           ) 

M01E05 

M01E08 
 

硝酸 HNO3 1.9 3.6 

洗滌塔 

其他 

(           ) 

M01E05 

M01E08 
 

鹽酸 HCl 1.9 3.5 

洗滌塔 

其他 

(           ) 

M01E05 

M01E08 
 

氫氟酸 HF 2.4 4.3 

洗滌塔 

其他 

(           ) 

M01E05 

M01E08 
 

磷酸 H3PO4 2.1 3.9 

洗滌塔 

其他 

(           ) 

M01E05 

M01E08 
 

氯氣 Cl2 1.9 3.62 

洗滌塔 

其他 

(           ) 

M01E05 

M01E08 
 

氨氣 NH3、NH4OH 3.3 5.9 

洗滌塔 

其他 

(           ) 

M01E05 

M01E08 
 

醋酸 CH3COOH -- -- 

洗滌塔 

其他 

(           ) 

--  

VOCs 
異丙醇、NMP 

乙醇胺等 
1.7 3.1 

活性碳吸附 

沸石轉輪 

其他 

(           ) 

M01E05 

M01E07 

M01E08 

 

溫室氣體 SF6 1,767 3,240 － － 
換算以CO2

當量表示 

       

       



 

 21 

備註：1.上述預估量為排放總量之上限值，日後將以核發操作許可證之實際檢測排放量作修正。 

2.各項廢氣種類產生源請對應表B流程所示製程編號填寫(例如表M01E01、M01E02…等，以此類推)。 

3.製程如產出其他空氣污染物請一併填報。製程廢氣排放量推估計算依據請填寫至表D-5。 

4.各表格之列數請依實際需求增刪，所填資料如超出一頁時，請依其格式自行增加頁數，編號方式

以本表格為例，為D-4-1，D-4-2，…。 
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污染物資料表-廢氣（表 D-5） 
 

 

【以質量平衡方式推估排放量】 

(1)以MSDS推估者－需檢具MSDS佐證 

原物料使用量(公噸/年)×(物質蒸氣壓/760mmHg)×濃度百分比×(1－防制設備處理效率) 

＝排放量(公噸/年) 

 

(2)無MSDS者 

原物料使用量(公噸/年)×濃度百分比×(1－防制設備處理效率)＝排放量(公噸/年) 

 

 

【以檢測報告推估排放量】－需檢具檢測結果摘要表佐證 

(1)直接以實測排放量推算 

實測排放量(kg/hr)×(本次申請產能/檢測當日產能)×安全係數×操作期程＝排放量(公噸/年) 

 

(2)以檢測濃度換算排放量 

實測濃度值(mg/Nm
3
)×檢測當日風量×60min/hr×10

-9
ton/mg×(本次申請產能/檢測當日產能)×安

全係數×操作期程＝排放量(公噸/年) 

 

管理局MDL值(mg/Nm
3
)×檢測當日風量×60min/hr×10

-9
ton/mg×(本次申請產能/檢測當日產

能)×安全係數×操作期程＝排放量(公噸/年) 
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備註：1.如引用檢測報告測值推估排放量，請檢具檢測結果摘要表佐證。 

2.如引用質量平衡推估排放量，涉及物質蒸氣壓者，請檢具完整物質安全資料表佐證。 

3.各表格之列數請依實際需求增刪，所填資料如超出一頁時，請依其格式自行增加頁數，編號方式以

本表格為例，為D-5-1，D-5-2，…。 
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新竹科學工業園區事業投資設置、變更申請污染總量估算表 

填寫說明 
依「新竹科學工業園區環境影響調查分析及因應對策」及各科學園區環評承諾要求，新竹

科學工業園區應進行污染量總量管制，如有增加營業項目或增設廠房之行為，或因公司原物料

或產品種類變更、產能增加致污染物或污染量增加等行為者，應填寫污染總量估算表，以作為

核准入區或變更申請要件之一，核可後即為爾後相關環保許可申請文件與檢查作業之重要依

據。審核過程絕對保密，為避免資料不全造成審核困擾而影響投資人權益，請事業單位依預計
進駐開發內容詳細填寫，並備妥一式四份送審。審核通過後，請將申請文件電子檔傳送至本局
留存備查。 

一、「檢核表」 

1.此為後續詳細資料表之母表，請先於表中勾選本次申請所填寫並提送之相關資料文件，再依

此表填寫後續之詳細文件內容。 

2.申請目的請依設置或變更目的填寫： 

(1)入區設置者： 

a.若事業本次申請為科學園區新入區之事業，請勾選「入區設置」。 

b.若事業本次申請為公司合併後之區內存續事業，且於區內僅有一廠者，請勾選「入區設

置」。 

c.若事業本次申請為公司廠房轉讓，且公司組織及原廠房製程設施有異動者，請勾選「入

區設置」。 

(2)新增設置者： 

a.若事業本次申請為另外新設建築物者，而非原建物之擴建，則請勾選「新增設置」。 

b.若事業本次申請為公司合併後之區內存續事業，且於區內已有他廠者，請勾選「新增設

置」。 

3.變更者： 

a.若事業本次申請為擴增產能、污染物(量)增加或廠房擴建等情形，則請勾選「變更」；

並請依變更項目作勾選，且檢附變更內容對照表，依所變更項目加以說明。 

b.若事業本次申請為公司廠房轉讓，原廠房製程設施均無異動者，請勾選「變更」。 

3.污染物資料表中如本次申請行為無空氣污染物及有害事業廢棄物產生，則該表得免檢附。 

二、「變更內容對照表」 

1.申請目的為「變更」者，需檢附此表。 

2.請以「前後對照」之方式，將本次所變更之內容填具於本表中，以利本局審查比對。 

三、投資人基本資料表」（表 A） 

1.本次申請為分廠者，公司名稱請包含廠名；聯絡人為本申請案相關資料表填寫者，並請填具

聯絡人之電子郵件信箱，以便於審查聯繫及討論。 

2.聯絡地址為公司住址；廠房地址為本次申請總量預估之廠址，廠房尚未核定者，廠房地址及

廠房面積請填「待核配」。 

3.事業如承租他廠自建廠房，請填具原承租事業單位名稱。 

四、「污染物產生源資料表」（表 B） 

1.投資人應依計畫生產產品，繪製產品產生作業流程圖，或實驗過程中污染物產生源流程圖，

並於圖面上依序標示各製程單元編號，各單元請給予不同編號；不同產品產線請分別編號表

示。【產線以 M01、M02…等分別表示；製程單元以 E01、E02…等分別表示】 

2.若該次申請無涉及製程，如設計、測試或委外代工等，則本表仍應依計畫生產產品繪製流程

圖，並於本表中加註文字補充說明。 

3.請於圖面各產製單元針對廢氣、廢水、主要廢棄物產出流向予以標示。 
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五、「產品及原物料資料表」（表 C） 

1.應填寫主要產品名稱及其成分，產量應以「月」為時間單位，並於表格中說明主要用途，產

品產生流程編號應依申請製程數分別以「M01」、「M02」…填寫。 

2.製程中若使用含有溫室氣體的原物料，或製程中有使用燃料者，請將該原物料或燃料一併列

出；並於污染物資料表（表 D-2）填具所產生之溫室氣體。 

3.本表需填報產製或實驗過程所添加或使用之原物料種類及其數量，並填寫各物種之主要化學

成份，特性欄請勾選其所具有之物理化學性質(本欄位為複選)，原料使用流程編號需對應表

B 流程圖所示產線編號及製程單元編號填寫(例如本次僅單一製程，則該原料之使用流程編

號以 M01E01、M01E02…以此類推)。 

。各表格之列數請依實際需求增刪，所填資料如超出一頁時，請依其格式自行增加頁數，編號

方式以本表格為例，為 C-1，C-2，…。 

六、「污染物資料表」（表 D） 

1.本表填寫時需依污染物類別分別填寫污染物資料，不同類別之污染物請分頁填寫，並依表格

所示單位估算填報。 

a.廢污水(表 D-1)：包含製程廢水及生活污水，兩者皆須推估填報，單位請以「CMD（m
3
/day）」

推估。生活污水若無適當依據，建議可以每人每天 50 公升推估，並加計空調廢水排放量。

製程無廢水產生者，仍應推估生活污水產生量。 

製程廢水請依污水種類（如有機廢水、酸鹼廢水、空調廢水等）分項填報，成分說明請述

明主要化學成份，產生源請對應表 B 流程圖所示產線及製程單元編號填寫，並填寫所規劃

之廢水處理方式。 

b.一般事業廢棄物(表 D-2)：在此包含生活垃圾，若製程中無一般事業廢棄物產生，則仍請

推估生活垃圾產生量，生活垃圾若無適當推估依據，建議可以每人每天 1 公斤推估。請依

廢棄物種類分項填報並述明該廢棄物最終處理方式，產生源請對應表 B 流程圖所示產線及

製程單元編號填寫。填報單位請以「公噸/月」推估。 

c.有害事業廢棄物(表 D-3)：請依廢棄物種類分項填報並述明該廢棄物最終處理方式，產生

源請對應表 B 流程圖所示產線及製程單元編號填寫。填報單位請以「公噸/月」推估。 

若 貴公司為研發或測試業，於研發或測試後會有下腳料或不良品等廢棄物產生，請申請

之事業應注意該廢棄物之填報。如製程無有害事業廢棄物產生，本表得免檢附。 

d.廢氣(表 D-4)：請預估填報各別物種排放量，製程廢氣排放量推估計算依據請填寫至表 D-5，

並檢附參考依據。各污染物排放量填報單位請以「公噸/年」表示。廢氣產生源請對應表 B

流程圖所示產線及製程單元編號填寫。製程中若使用含有溫室氣體的原物料，或製程中有

使用燃料者，請將所產生之溫室氣體一併列出。如製程無廢氣產生，本表得免檢附。 

2.各表格之列數請依實際需求增刪，所填資料如超出一頁時，請依其格式自行增加頁數，編號

方式以本表格為例，為 D-1-1，D-2-1，…。 

七、「廠商環境影響評估自我判定表」 

1.請依本申請之開發行為，填具本表格。並於表末立切結書人請公司負責人簽章並加蓋公司大

小章。（若為新設事業，可免蓋公司大章，以負責人小章代表即可） 

2.新竹科學園區進駐廠商請依附件一判定是否位於頭前溪自來水水源水質水量保護區；龍潭科

學園區進駐廠商請依附件一判定是否位於山坡地。 

八、填寫範例（參詳附件三） 

 


